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CIRCULAR 98/2025 - CP-GOIANIA/IFG, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025

A DIRETORIA-GERAL DO CAMPUS GOIANIA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE GOIAS, nomeada pela Portaria Portaria n° 5.334 de 13 de Outubro de 2025, resolve:

| - Retificar a CIRCULAR 55/2025 - CP-GOIANIA/IFG, de23 de junho de 2025, que designa os/as servidores/as
relacionados/as abaixo para integrar a Comissdo organizadora da Semana de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia
(SECITEC) do Instituto Federal de Educagéo, Ciéncia e Tecnologia de Goias - Campus Goiania, realizada de 10 a
14 de novembro de 2025.

Il - O prazo estabelecido por esta Circular para a finalizagao dos trabalhos é 30/11/2025.

NOME SIAPE CARGO
Lidiaine Maria dos Santos (Coordenadora) | 1932209 Docente
Carlos Roberto da Silveira Junior Carlos 1485525 Docente
Charles dos Reis Alves. 1943158 Produtor Cultural
Ricardo Vitoy 2323820 Docente
Gabriela Magalhdes da Fonseca 1690172 Docente
Martha Araujo Batista Prado 270895 || Técnica em Assuntos Educacionais
Renata Fleury Curado Roriz 2561053 Docente
Dalliane Louredo de Melo Moreira 2747087 Relagdes Publicas
Marilene dos Santos 271052 Assistente em Administracao
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VINICIUS CARVALHAES
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